Processes | cas f
and
process
categories | CF. | CF;s | CHF. | CHF, |CoFs  |eCFs |NFy | SFe  |coF: | CF: | CFi0
PATTERNING/ETCHING
Oxide etch
- - 0.02- - 01-  [005 | 005
U 0208 {0207 |0207 |09 5.0, [0103 0104 |92 |23 M NiA
005 |00i- | 005 D.01- 0.0Z- | 0.0z
Pees NA | os 0.8 0.1 NIA o3 Nis | NA - 1pg 0.4 NIA
- ) 0.01- ; 0.0z |00
oo S T N T DT T T 02 NiA
P NIA | NIA | WA | NIA | e A | NIA | A | NiA | NeA | NiA
Mitride etch
- - 0.02- - 0i-  [005 | 005
U 0208 {0207 |0207 |09 nA {0403 |0404 |9 |03 M NiA
005 [00i- | 005 0.01- 0.0 [ 0.0=
Pees NA - |os 0.8 0.1 NIA~ los WA [N o4 0.4 A
- S S L T L S S VT el sl
Poses T O L O O D O B




Silicon etch

o |00 - D1- 005 |00
U 0208 | 0207 {0207 |33 NIA 0103 0404 |00 09 e NIA
005 |001- | D05 0.01- 002 | 0.0z
Pers NiA | pg 08 0.1 NI 0.3 NiA [ NIA gy 0.4 NI
P MiA | A NA (e | A e S Y el el YT
Peos NA | NIA NiA | NIA | A NiA | NIA NIA | NIA | NIA NI
Metal etch
I n 0.1~ 005 |0.05
U 0208 |0207 {0207 |33 NIA 0103 (0404 |00 59 e NIA
005  |001- | D005 0.01- 002 | 0.0
Pees NiA~ | g5 08 0.1 NI 0.3 A R Y 0.4 NiA
- - 0.01- - 0.0% |00
P MiA | A NiA (A | A oA NA L [NA | gy 0 NIA
Pevs NA | NIA NIA | NIA | NIA NiA | NIA NIA | NIA | NIA NIA
CHAMBER CLEANING
In =itu plasma cleaning
- 0% |o4os [nm |wa foz20e |2% [29% |wa |wa |20F |00s02
) 005 - 005~ [005 [005 0.05- —
- TN TN T o o na (s | o g 0.05-0.2
Poss NiA | NIA NiA | NIA | NIA NiA | NIA NiA | NIA | NA NIA
MA | A Nis | WA | A NiA | A A [ NA | e 0.02-
Pears 0.08
Remote plasma cleaning
U NA | NIA NiA | NIA | NIA NiA | NIA NiA | NIA | NIA NIA
Poms NiA | NIA NiA | NIA | NIA NiA | NIA NiA | NIA | NIA NIA
P NA | NIA NiA | NIA | NIA NiA | NIA NiA | NIA | NIA NIA
Poss MA | NIA NiA | NIA | NIA NiA | NIA NiA | NIA | NIA NIA
In =itu thermal cleaning
U NA | NIA NiA | NIA | NIA NiA | NIA NiA | NIA | NIA NIA
Poms NA | NIA NiA | NIA | A NiA | NIA NI | NIA | NIA NIA
P NA | NIA NiA | NIA | A NIA | NIA NiA | NIA | NIA NI
Poaes NiA | NIA NiA | NIA | NIA NiA | NIA NiA | NIA | NIA NIA
WAFER CLEANING
Bevel cleaning
1-U NA | NIA NiA [ NIA | NIA NiA | NIA A [ NIA | NIA NIA
Pocs NA | NIA NiA [ NIA | NIA NiA | NIA A [NIA | NIA NIA
Poas MiA | NIA NIA | NIA | NUA NIA | NIA NiA | NIA | NIA NIA
o NiA | NA WA | NIA | A NIA | NIA NiA | NIA | NIA NI
Ashing
1-U MiA | NIA NiA | NIA | NIA NIA | NIA NA | NIA | NIA NIA
Poce WA | A WA | WA | WA NIA | NIA A |NIA | NIA NI
Poas NA | NIA NiA | NIA | NIA NiA | NIA NIA | NIA | NIA NIA
Poas NA | NIA NiA [ NIA | NIA NiA | NIA A [NIA | NIA NIA




